
7月27日（土）
第 1会場 第 2会場 ポスター会場 機器展示会場

（17411教室） （17409教室） （17403・17406・17407・17408教室）

9:00 9:00　受付開始

9:30～ 9:50　開会式

10:00 9:50～ 10:50
口頭発表

【文化財科学会一般】
A1～ A4 

座長：水野敏典、松井敏也

9:50～ 10:50
口頭発表

【材質・技法】
B1～ B4 

座長：丹羽崇史、末森薫

10:00～ 15:30
機器展示

①光明理化学工業株式会社
②株式会社ハイロックス
③株式会社パレット／日本ヴィ
ジョン・エンジニアリング 
株式会社
④株式会社エス・ティ・ジャパン
⑤コメットテクノロジーズ・
ジャパン株式会社
⑥富士シリシア化学株式会社
⑦ジャパンマシナリー株式会社
⑧国立文化財機構文化財防災
センター
⑨OMデジタルソリューショ
ンズ株式会社
⑩アイクォーク株式会社
⑪ウインディーネットワーク
⑫ピーエス工業株式会社
⑬丸紅情報システムズ株式会社
⑭株式会社三ツワフロンテック
⑮株式会社パレオ・ラボ
⑯大塚オーミ陶業株式会社 

11:00
11:00～ 11:45
口頭発表

【文化財科学会一般】
A5～ A7 

座長：工藤雄一郎、宮田佳樹

11:00～ 11:45
口頭発表

【材質・技法】
B5～ B7 

座長：鈴木伸哉、片岡太郎

11:00～ 15:00
ポスター掲示
（発表番号奇数）

12:00

12:00～ 13:00
企業セミナー

【大塚オーミ陶業株式会社】

13:00

13:10～ 14:10
コアタイム

14:00

14:20～ 15:20
口頭発表

【文化財科学会一般】
A8～ A11 

座長：冨井眞、谷口陽子

14:20～ 15:20
口頭発表
【産 地】
B8～ B11 

座長：上峯篤史、田村朋美
15:00

15:30～ 16:20
ワーキンググループ

【トレハロース法実践研究会】

15:30～ 16:20
ワーキンググループ

【酸素同位体比年輪年代法の 
成果と課題についての 
ワーキンググループ】

16:00

16:20～ 17:10
ワーキンググループ
【文化財防災 

ワーキンググループ】

16:20～ 17:10
ワーキンググループ
【文化財科学への 
放射光応用推進

ワーキンググループ】17:00

:

18:30 18:30　懇親会（國學院大學 有栖川宮記念ホール）

日 程 表
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7月28日（日）
第 1会場 第 2会場 ポスター会場 機器展示会場

（17411教室） （17409教室） （17403・17406・17407・17408教室）

9:00
8:30　受付開始

9:00～ 9:50
ワーキンググループ
【科学調査の倫理観 
ワーキンググループ】

9:00～ 9:50
ワーキンググループ
【彩色材料分析 
ワーキンググループ】

10:00 9:50～ 10:40
ワーキンググループ

【石造物WG・東アジア文化
遺産WG合同会議】

9:50～ 10:40
ワーキンググループ

【第 8回土器科学分析WG】

10:00～ 15:00
機器展示

①光明理化学工業株式会社
②株式会社ハイロックス
③株式会社パレット／日本ヴィ
ジョン・エンジニアリング 
株式会社
④株式会社エス・ティ・ジャパン
⑤コメットテクノロジーズ・
ジャパン株式会社
⑥富士シリシア化学株式会社
⑦ジャパンマシナリー株式会社
⑧国立文化財機構文化財防災
センター
⑨OMデジタルソリューショ
ンズ株式会社
⑩アイクォーク株式会社
⑪ウインディーネットワーク
⑫ピーエス工業株式会社
⑬丸紅情報システムズ株式会社
⑭株式会社三ツワフロンテック
⑮株式会社パレオ・ラボ
⑯大塚オーミ陶業株式会社 

11:00 10:50～ 11:50
口頭発表

【保存科学】
A12～ A15 

座長：千葉毅、星野玲子

10:50～ 11:35
口頭発表
【古環境】
B12～ B14 

座長：石丸恵利子、横山操

11:00～ 15:00
ポスター掲示
（発表番号偶数）

12:00

12:00～ 12:50
総会・授賞式

13:00

13:00～ 14:00
コアタイム

14:00

14:10～ 15:40
口頭発表

【保存科学】
A16～ A21 

座長：伊藤幸司、秋山純子 
　   植月学、鳥越俊行

14:10～ 15:25
口頭発表

【年代測定／文化財防災】
B15～ B19 

座長：上條信彦、星野安治
　　　建石徹、三浦麻衣子

15:00

15:40　閉会式
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